Messsystem

Oberflachenmesssystem fiir Thermochuck-Aufnahme

Das Oberflachenmesssystem ist eine kundenspezifische Losung, welche malgeblich zur besseren Quantifi-
zierung der Prozessparameter in der Fertigung von Halbleitern beitragt. Dafiir werden mit 30 hochgenauen
Messtastern auf der Messeinheit, Hohenmesswerte in Bezug auf ein Messnormal ermittelt und lber die
anwenderspezifische Software tabellarisch und grafisch dargestellt. Das gesamte System ist fiir den mobilen
Einsatz auf einem Wagen untergebracht, welcher komplett Reinraum- und ESD-fahig ist.
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